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Anlag til kalibrering af massestrgmningsregu-
latorer '

733-86

SAMMENDRAG

| et anleg til kalibrering af massestromningsregulatorer (MFC.I, MFCZ,
MFC3) i et apparat, der benyttes til kemisk dampfasevakst, har det .
vist sig, at selv mindre afvigelser i massestromningsregulatorernes
karakteristikker sammenlignet med idealet kan vare meget ufordelag-
tige ved fremstillingen af et emne til fx en optisk fiber. Til elimine-
ring af dette problem har anlagget mindst én massestromningsmaler
(MFMI, MFMZ) til maling af karakteristikkerne for massestrgmnings-
regulatorerne (MFC1, MFCZ, MFC3) samt organer til beregning af
korrektionskoefficienterne for de forskellige regulatorer. Anlagget har
fortrinsvis mindst én stremningsmaler (MFM.|, MFMZ) til maling af i
det mindste de til hinanden gr®znsende omrader for massestreomnings-
regulatorerne (MFC], MFCZ), som d=kker qabostromningsomréder.
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